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* 14.30 — 14.40
* 14.40 - 14.55
* 14.55-15.10
* 15.10 -15.25
« 156.25-15.40
* 15.40 - 15.55
« 156.55-16.10
* 16.10 - 16.30
* 16.30 - 16.50
* 16.50 - 17.00
- 17.00

BegruBung und Einfuhrung
Vorstellung Sennheiser

Future Factory

Autonomes Ruisten
Systemintegration

Intelligente Muster- und Lageerkennung
Kaffeepause

Intelligente Leiterplattenprufung /
Anwendersicht

Intelligente Leiterplattenprufung /
Data Scientist Sicht

Q&A Session, Abschluss
Zusammenfassung und Ausblick
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I I lIP-Ecosphere — Ein offenes Okosystem

lIP-Ecosphere

Ziel: Aufbau eines offenen KI-Okosystems fiir die intelligente Produktion

Vereinfachter Zugang zu KI-Losungen

|IP-Ecosphere Plattform, Interoperabilitat und Datennutzung




I w' lIP-Ecosphere auf einen Blick

lIP-Ecosphere
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I W' Die lIP-Demonstratoren

lIP-Ecosphere
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